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Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru odksztal-
cenn metoda siatek na obiektach rzeczywistych.

.Dotychczas metoda siatki jest stosowana do pomiaru
odksztatcen trwatych tylko w badaniach laboratoryjnych.
Polega ona na okre$leniu wielkosci odksztatcen siatki po
jej deformacji. Siatke t¢ nanosi si¢ bezposrednio na po-
wierzchni¢ plaska lub cylindryczna badanej w laborato-
rium probki. Dotychczas do nanoszenia siatki stosuje
si¢ metody chemigraficzne, drukarskie lub siatk¢ rysuje
si¢ rylcami w odpowiednim przyrzadzie.

Opisane wyzej sposoby nanoszenia siatek nie nadaja
si¢ do prowadzenia badafi odksztalcen trwalych obiek-
tow rzeczywistych, poniewaz nanoszenie siatek na po-
wierzchnie dowolnie zakrzywione, trudnodost¢pne du-
zych maszyn i urzadzen nie jest mozliwe zadna z poda-
nych wyzej metod.

Celem wynalazku jest umozliwienie nanoszenia siatek
do pomiaru odksztalcen trwatych na obiektach rzeczy-
wistych bedacych w eksploatacji.

Cel ten zostal osiagnigty przez naklejanie lub zgrze-
wanie wielopunktowo na badanym miejscu obiektu rze-
czywistego tensometru siatkowego w postaci paska z fo-
lii plastycznej metalowej lub z innych tworzyw, na kté-
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rym naniesiona jest w dowolny sposob siatka pomiaro-
wa. Wielko$¢ tego tensometru odpowiada wielkosci sto-
sowanych normalnie czujnikéw elektrooporowych.

Tensometr siatkowy nakleja si¢ na badane miejsce
obiektu rzeczywistego klejem niepodatnym na pelzanie
lub zgrzewa wielopunktowo a nastgpnie badany obiekt
poddaje si¢ obciazeniu a po jego obciazeniu odkleja sig
tensometr odpowiednim rozpuszczalnikiem lub fotogra-
fuje. Analiz¢ powstalych odksztalceri siatki tensometru
przeprowadza si¢ znanymi sposobami.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb pomiaru odksztalcen metoda siatki na obiek-
tach rzeczywistych, znamienny tym, ze na badane miej-
sce obiektu rzeczywistego nakleja si¢ lub zgrzewa wielo-
punktowo tensometr siatkowy w postaci paska z folii
plastycznej metalowej lub innych tworzyw, na ktérym
naniesiona jest w dowolny sposob siatka pomiarowa, a
nastgpnie badany obiekt poddaje si¢ obcigzeniu i po
jego odciazeniu odkleja si¢ tensometr lub fotografuje, a
analize powstalych odksztalceri tensometru przeprowa-
dza si¢ znanymi sposobami.



	PL64335B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


